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Divinópolis-MG, 30 de abril de 2025.

ALUNOS INSCRITOS PARA MONITORIA VOLUNTÁRIA

1o semestre de 2025

Vigência de 06 de maio a 31 de julho de 2025.

Docentes
Responsáveis

Disciplinas Alunos Inscritos

1) Adriano Nogueira
Drumond Lopes. Sistemas Digitais I.

1) Gustavo Rodrigues
Corlaite.

2) Arthur Fraga Silva.

2) André Luiz
Paganotti

Circuitos Elétricos e
Laboratório de Circuitos
Elétricos.

1) Pedro Otávio G. Freitas.

3) André Luiz
Paganotti

Máquinas Elétricas I e
Laboratório de Máquinas
Elétricas I.

Não houve inscritos.

4) Márcio Alves de
Aguiar

Laboratório de Metrologia
e Elementos de Máquinas. Não houve inscritos.

5) Luiz Claudio
Oliveira Desenho Técnico I.

1) Felipe Oliveira Silva.

2) Arthur Fraga Silva.

3) Ítalo Gonçalves Pires.
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(Assinado digitalmente em 30/04/2025 12:47 )

LUIS FILIPE PEREIRA SILVA
CHEFE - TITULAR

DEMDV (11.60.05)
Matrícula: 2142337

Visualize o documento original em https://sig.cefetmg.br/public/documentos/index.jsp
informando seu número: 159, ano: 2025, tipo: HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO, data de

emissão: 30/04/2025 e o código de verificação: 80712e0639
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